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504178-2026 - Verseny

Spanyolorszag — Elektronikus integralt aramkorok és mikroszerkezetek — Suministro, instalacion
y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers
(UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Arubeszerzés

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-mail-cim: contratacion@upv.es
Az ajanlatkérd szervezet jogi tipusa: Regionalis szerv altal ellenérzott kozjogi intézmény
Az ajanlatkéré szerv tevékenysége: Oktatas

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Leiras: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanomeétrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccidn de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Eljarasazonosito: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Bels6 azonositdé: MY26/ITEAM/S/55
Az eljaras tipusa: Nyitott
Az eljaras gyorsitott: nem
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21.1. Cél
A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
F6 osztalyozas (cpv): 31712110 Elektronikus integralt aramkorok és mikroszerkezetek

2.1.2. Ateljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Orszag: Spanyolorszag

2.1.3. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Hirdetmény
A kdzbeszerzési eljarasban valo részvételbdl fakadd 6sszeférhetetlenség: Conflicto de
intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de contratacién objeto
de este contrato.

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0000
Cim: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Leiras: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacién.
Bels6 azonosito: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Cél
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A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
F6 osztalyozas (cpv): 31712110 Elektronikus integralt aramkorok és mikroszerkezetek

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Orszag: Spanyolorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Kezd6 idépont: 01/11/2026
Id6tartam befejezésének datuma: 01/06/2029

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Részben vagy egészben unios forrasokbdl finanszirozott kdzbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés
A kornyezeti hatasok csokkentését célzé mdédszer: Egyéb
A kovetett szocialis cél: Egyéb

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kivalasztasi kritérium leirasa: Cifra anual de negocio

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott szallitdsokra
Kivalasztasi kritérium leirasa: Trabajos realizados

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Mindség
Leiras: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 4
Kritérium:
Tipus: MinGség
Leiras: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 10
Kritérium:
Tipus: Mindség
Leiras: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 10
Kritérium:
Tipus: MinGség
Leiras: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN TIEMPO
REAL.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 6
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Kritérium:

Tipus: Mindség

Leiras: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)

Ertékelési szempont szama: 4

Kritérium:

Tipus: Ar

Leiras: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)

Ertékelési szempont szama: 66

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhat6 cim: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9L ctlsuw%3D%3D
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: spanyol
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai id6,
nyari idészamitas szerinti kbzép-eurodpai id6
Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 2 Honapok
A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:
Megnyitas datuma: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Kelet-europai id6, nyari idészamitas
szerinti kdzép-eurdpai id6
Hely: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
A szerzbdés feltételei:
A szerzddést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
A szerzddés teljesitésére vonatkozo feltételek: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Elektronikus szamlazas: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerilni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési médszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat
Politécnica de Valéncia
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozé informacidk: Advertir a los interesados que el presente
acto pone fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el 6érgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-
Administrativo de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde
el dia siguiente al de la recepcidn de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante,
los interesados podran optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion,
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en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa
o presunta de recurso de reposicion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de
la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo comun de las
administraciones publicas (BOE 2 de octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo
44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los
interesados que esta resolucién es definitiva en via administrativa y contra la misma podra
interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratacion regulado en dicho
articulo, ante el 6rgano de contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de
interposicion sera de 15 dias habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se remita
la notificacion del acto impugnado. En los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos
NEXT GENERATION), el plazo de interposiciéon del recurso especial en materia de
contratacion, cuando proceda, sera de 10 dias naturales y se computara en la forma
establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet: Rectorado de la
Universitat Politeécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
Regisztracios szam: 40000260000071
Regisztracios szam: Q4618002B
Varos: Valencia
Iranyitészam: 46022
Orszag alegysége (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Orszag: Spanyolorszag
Kapcsolattartd pont: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
E-mail-cim: contratacion@upv.es
Telefonszam: 963877406
Internetcim: http://www.upv.es
Az ajanlatkérd szervezet profilja: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Egyéb kapcsolattarté pontok:
Hivatalos név: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
Varos: Valencia
Iranyitdszam: 46022
Orszag alegysége (NUTS): Madrid (ES300)
Orszag: Spanyolorszag
E-mail-cim: contratacion@upv.es
Telefonszam: +34 963877406
Internetcim: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Egyéb kapcsolattarté pontok:
Hivatalos név: Universitat Politécnica de Valéncia
Varos: Valencia
Iranyitészam: 46022
Orszag alegysége (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Orszag: Spanyolorszag
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Internetcim: http://www.upv.es/entidades/CYO/

E szervezet szerepei:

Vevd

FelUlvizsgalati szervezet

A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987¢c8a - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkozé szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) Kelet-eurépai idé,
nyari idészamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: spanyol

A hirdetmény kozzétételi szama: 504178-2026

HL S kiadas szama: 138/2026

A kozzététel datuma: 21/07/2026
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